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PCTPro
PCTPro 是台全自动的Sievert’s型吸，脱附仪，可用来测量
各种材料的气体吸附性质。由于其独特的多种样品池设计及多
气体吸附特性，非常适合能源与环境领域的研究和开发。特别
适合CCS（碳捕获与封存），甲烷吸附，页岩气和多孔材料吸
附性能的表征研究。

技术亮点 :

•  无以伦比的强大功能：PCTPro 可在超高真空至超高压力（200bar）
范围内工作，标配多种体积进气系统（5~1200ml）。
PCTPro被设计于研究多种气体的吸附（CO2,CH4，H2，N2，Ar…..）。

•
  
宽广的温度范围：PCTPro配备不同特殊设计的样品池应对
不同的工作温度要求，可在-260℃至500℃范围内实现高精度测试。

•  宽泛的样品种类：PCTPro 多种不同样品池的设计为多种物态的样
品的气体吸附测试提供了可能。如粉末（CO2封存材料，催化剂，M-
OF材料），薄膜（食品和药物包装材料，电子工业），液体（CO2捕
获溶液等。

•  高度自动化：PCTPro控制软件整合有15套全自动控制程序，可灵活
实现体系测试前准备，样品预处理以及4种不同测试内容（动力学测试，
PCT测试，循环动力学PCT测试）。

•  

•  

 

便携设计：采用紧凑，小体积的设计使得其在便携性以与其他技术（X
射线，中子衍射）联用的方便性方面得到最大的保证。

高级别安全性：PCTPro控制系统内配置有可燃气体检测及报警机制，
配合多路温度，压力检测机制，确保操作人员的人身安全。

I N S P I R I N G  I M A G I N A T I O N  F O R  M A T E R I A L  S C I E N C E

附件

• 不锈钢标准样品池： 可提供400℃，200bar高压操作。

• 不锈钢高温样品池： 可提供100bar，500℃高温操作。

• 小容积/大容积样品池： 可灵活应对不同样品尺寸及样品组分的需求。

•  液体样品池：  温度达400℃，压力达100bar。

• 薄膜样品池：  温度达400℃，压力达100bar。

• CryoPro：  PID控制样品温度-260℃-100℃。

• 微进样器(MicroDoser):  小样品量（1-500mg）。

See PCTPro application notes

原理

PCTPro的设计是基于Sievert原理。

已知压力及体积的样品体系通过隔离阀与同样已知

压力及体积的蓄气体系相连。

打开隔离阀可建立新的平衡态。

通过测量实际气压（Pf）与计算气压（Pc）之间的

差值来确定气体的吸附量。

吸附测试方法

PCTPro采用完全智能化的PID温度和压力控制模式，标配多种体积进气体系，
可对气体吸附进程的信息进行全面测试，内容包括：
•  程序控温脱附 (TPD)  动态测量。

•  动力学测试  可对吸附与解吸附的整个过程进行动力学测试（动力学常数和吸附量）。

•  压力－组分等温线 理想平衡态测量；组成与温度，压力关系测定；热力学性质。

•  循环寿命测试 循环PCT及寿命测试；测定循环吸附，解析及杂质的影响。

PCTPro适合多种形貌样品的气体吸附测量，包括：固体，粉末，薄膜，液体等。

CO
2
 PCT- isotherms for zeolite 13X

at 30, 50, 80, 120 and 180 °C
CH

4
 PCT- isotherms for zeolite 13X

at 0, 30 and 45 °C

RGA Pro质谱仪-气体吸附仪专用

RGA Pro是一套单独的工作系统，可与PCTPro或其他气体吸附设备联用，

能够实时分析残余气体组成。基于四级质谱仪，结合高性能分子涡轮泵及

特别设计的进样控制面板，RGAPro可在PCTPro压力工作范围（真空至

200bar）内实现对气体吸附反应，吸附过程的逸出气体分析。
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5个蓄气池

不同样品池

压力  测量
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技术指标

温度范围

标定蓄气池

工作压力范围

压力控制

超高精度传感器（选配)

最高灵敏度

分析气体种类

-260℃-500℃，
多种样品池供选择

≥3个高压标定蓄气池（PCT Evo）

真空至200bar；
采用自动的PID压力调节；
可实现恒定P，△P或f（△P）模式

内置4只不同量程压力传感器，可自动切换；
进气压力控制：2个压力传感器（真空至200bar）
实验压力控制：高压传感器：真空至200bar；
 低压传感器：真空至5bar
准确度：读数1%（标配）

低压传感器：准确度<读数0.12% (真空至 5 bar)
高压传感器：准确度< 0.025%  全量程(真空至 200 bar)

检测限可达3µg（需选配Microdoser）

CO2，CH4， N2，Ar，H2，氚，Ne，He ,O2，NH3，C2~C6
更多气体种类请来电咨询。

Option : AKTS 热动力学软件

 
pi
ra
na
.n
et
 •
 S
pe
ci
fi
 c
at
io
ns
 a
re
 g
iv
en
 a
s 
in
di
ca
ti
on
s 
on
ly
 a
nd
 a
re
 n
ot
 c
on
tr
ac
tu
al
 •
 1
1/
12

应用

PCTPro可满足不同领域对不同材料气体吸附性能测试 的要求，特别适合如下所列领域及相关材料的研究：

 • 碳材料（纳米粉末，薄膜，纤维，纳米管）；
 •  吸附剂（用于CO2捕获与封存的材料）；
 • 分子筛（沸石，MOF’S等，用于气体分离和蒸汽清除）；
 • 地质类（煤层，岩石等，用于甲烷吸附）；
 •  活性氧化铝（气液纯化）。

大比表面积吸附剂：

催化剂： 材料活性，比表面积，孔径大小及分布。
包装材料： 包装材料的气体扩散性质的精准测试（食品，药物）。
药物化合物： 湿气及有机蒸汽的吸附及扩散性。

如要下载相关应用说明及应用文献，请登录www.setaram.com网站查询。




